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摘要(译)

解决的问题：当超声探头停止振荡时，可以轻松检测到原点位置的位
移。 在本发明的超声波探头原点位置偏移检测系统中，检测基准位置检
测传感器的输出，并将基准位置检测传感器的输出电压的变化范围设定
为两个电压V1和电压V2，并按如下所示设置范围： Z1：电压小于V1 
Z2：电压V1以上至电压V2以下 Z3：大于电压V2至电源电压Vcc 如果传
感器输出电压在Z2的范围内，则压电元件组在基准位置，并且如果传感
器输出电压在Z1的范围内，则压电元件组在基准位置。 如果光旋转盘的
旋转角θ在负方向上偏离并且传感器输出电压在Z3的范围内，则旋转角θ
相对于基准位置在正方向上。 确定存在偏差。 [选择图]图3
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